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ARTIKEL 71 

For a t  hjælpe AVS-staterne t i l  a t  forøge deres egne mulig- 
heder fo r  v idenskabe l ig  og t ekno log i sk  udvik l ing  og fo r  a t  l e t -  
t e  e rhve rve l se ,  over/Vri'.el og t i l p a s n i n g  a f  teknologi  ; å 1 e -,-3 
a t  der opnås s t ø r s t  udbytte  og a t  omkostningerne r educe res ,  
er  Fællesskabet  v i l l i g  t i l  n;ed de f o r s k e l l i g e  v i rkemid le r  i n -  
den for  Clet f i n a n s i e l l e  og f a g l i g e  samarbejde a t  b idrage t i l  
t l .  a .  :  

a) o p r e t t e l s e  og udbygning a f  v idenskabel ige  og t ekn i ske  i n f r a -  
s t r u k t u r e r  i  f o rb inde l se  med i n d u s t r i e n  i  AVS-staterne;  

b) f a s t lægge l se  og gennemførelse a f  fo r skn ings -  og udv ik l ings -  
programmer ; 

c) indkredsning og iværksæt te l se  a f  muligheder fo r  samarbejde 
mellem f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e r ,  hø je re  u n d e r v i s n i n g s a n s t a l t e r  
og virksomheder i  AVS-staterne,  Fæl lesskabe t ,  medlemssta ter-  
ne og andre lande;  

d) afgrænsning,  vurder ing og e rhverve l se  a f  t ekno log i ,  herunder 
forhandl ing  på guns t ige  v i l k å r  om udenlandsk t ekno log i ,  
udenlandske p a t e n t e r  og anden form for  udenlandsk i n d u s t r i e l  
e jendomsret ,  navnl ig  ved f i n a n s i e r i n g  o g / e l l e r  andre r e l e -  
vante arrangementer  med virksomheder og i n s t i t u t i o n e r  inden 
for  Fæl lesskabe t ;  

e) o p r e t t e l s e  a f  s t r u k t u r e l l e  rammer i  AVS-staterne med henbl ik  
på udarbe jde l se  a f  r e g l e r  fo r  o v e r f ø r s e l  a f  t eknologi  og fo r -  
midling a f  t i l g æ n g e l i g  in format ion ,  navnl ig  om v i l k å r  og be- 
t i n g e l s e r  i  t e k n o l o g i a f t a l e r ,  t ekno log i type r  og - k i l d e r  og 
AVS-staternes og andre landes e r f a r i n g e r  med hensyn t i l  an- 
vendelsen a f  v i s s e  former fo r  t ekno log i ;  
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